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摘要(译)

提供了一种用于测量呼出气体中特定气体水平的装置，该装置包括光声
传感器，用于提供代表呼出空气中指定气体水平的测量，其中光声传感
器包括被调制的光源。在第一频率;声速测量模块，用于测量呼出气的声
速，其中声速测量模块以与第一频率基本不同的第二频率或以脉冲模式
操作;其中，根据所测量的呼出气体的声速，在呼气期间调节调制光源的
第一频率。
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